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生産
終了

保守
終了

装置名 特徴　・　構成　・　その他 型式 年月 年 装置名 型式

空燃比計
ラムダスキャン

A/F標準器
CUSSONS社製

LMS-2 90年04月 2000年 空燃比計 PLR-5

空燃比計
マイクロスキャン

製造ラインで連続測定に適
す

MCS-1 85年04月 1995年 空燃比計 MCS-3

空燃比計
マイクロスキャン

ラボラトリースタンダード MCS-2 12年04月 2022年 空燃比計 MCS-3

空燃比計
ハイドラスキャン

気筒分配系の過度解析用 HYS-16 90年04月 2000年 空燃比計
PLR-5
MCS-3

空燃比計
トランススキャン

車載搭載可能 TRS-1 90年04月 2000年 空燃比計 PLR-5

空燃比計
PLRシリーズ

基本型 A/F ３桁表示
（センサ：UEGO-1）

PLR-1 91年01月 2001年 空燃比計 PLR-5

空燃比計
PLRシリーズ

O2・λ・A/F ４桁表示
（センサ：UEGO-1）

PLR-2
PLR-3

92年01月 2002年 空燃比計 PLR-5

空燃比計
O2・λ・A/F ４桁表示
（センサ：UEGO-2）

PLR-4 00年01月 2010年 空燃比計 PLR-5

空燃比計 空燃比モニター TAF-100 04年01月 2014年 空燃比計 PLR-5

ガスサンプリング
装置

構成：励磁装置・弁制御装置
容量変換器

GAD-10 00年01月 2010年 無し 無し

励磁装置 高速電磁弁の励磁装置 HD-08x 00年01月 2010年 無し 無し

弁制御装置
弁開時期と弁開期間をクランク
アングルに同期して正確に制御

DA-087A 00年01月 2010年 無し 無し

容量変換器
電磁弁のリフト状態をモニ
ターする装置

CTV-0ZA 00年01月 2010年 無し 無し

高速
ガスサンプリング弁
（ニードル型）

燃焼器筒内ガスを採取する
ための高速電磁弁

MVN-01 00年01月 2010年 無し 無し

高速
ガスサンプリング弁
（ポペット型）

燃焼器筒内ガスを採取する
ための高速電磁弁

MVP-01 00年01月 2010年 無し 無し

ガス分析計
使用過程車用（車検用）
分析ガス： CO/HC

IRG-1 90年01月 2000年 無し 無し

ガス分析計
使用過程車用（車検用）
分析ガス： CO/HC/CO2/AFR

IRG-2 92年12月 2002年 無し 無し

ガス分析計
出荷検査ライン用
分析ガス： CO/HC/CO2/AFR

IRG-101 04年03月 2014年 無し 無し

ガス分析計
出荷検査ライン・E/Gベンチ用
CO/HC

IRG-102 95年03月 2005年 無し 無し

ガス分析計
E/Gベンチ用
CO/HC/CO2/NOx/AFR

IRG-3 96年05月 2006年 無し 無し

ガス分析計
浸炭焼入炉制御用
分析ガス：CO/CO2

IAG-200 97年03月 2007年 無し 無し

生 産 終 了 品 後継機または代換機


